
         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Luana Barbosa de Oliveira

participou do minicurso “Montagem de Layouts de impressão em AutoCAD: 
Produtividade e organização de desenhos”,

ocorrido na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 4 horas . 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Maria Eduarda Beto Rodrigues

participou do minicurso “Montagem de Layouts de impressão em AutoCAD: 
Produtividade e organização de desenhos”,

ocorrido na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 4 horas . 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Mariana da Silva Almeida

participou do minicurso “Montagem de Layouts de impressão em AutoCAD: 
Produtividade e organização de desenhos”,

ocorrido na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 4 horas . 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.



         O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Prof. Dr. Flávio Santos, no uso de suas atribuições legais, certifica que:

Pâmela Aparecida de Oliveira

participou do minicurso “Montagem de Layouts de impressão em AutoCAD: 
Produtividade e organização de desenhos”,

ocorrido na 12ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, 

realizada no período de 17 a 21 de outubro 2016, com duração de 4 horas . 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2016.


